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보도자료

보도시점 2026. 7. 3.(금) 15:00 배포 2026. 7. 3.(금) 08:30

"‘K-센서’ 기술 패권 확보 위해 산·관·학 손잡았다“
- 지식재산처·한국센서학회·한국센서산업협회, 3자 업무협약(MOU) 체결 -
- 지식재산처, 센서 산업계 및 학회와 손잡고 ‘지식재산 생태계’ 조성 -

  지식재산처(처장 김용선)는 7. 3.(금) 15시 한국지식재산센터(서울 강남구)

에서 센서기술 경쟁력 강화와 고품질 특허심사 기반 구축을 위해 한국센서산업

협회 및 한국센서학회와 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

  이번 협약은 국제 기술 패권 경쟁의 핵심인 첨단 센서 분야에서 산·관·학의 

유기적인 협력 체계를 공고히 하고, ‘K-센서’ 지식재산(IP) 경쟁력을 근본적으로 

강화하기 위해 추진되었다. 

  향후 세 기관은 현장 중심 산·관·학 협력 체계를 구축하여 K-센서의 경쟁력을 

뒷받침할 계획이다. 이를 위해 한국센서산업협회의 ‘스마트 센서 코리아’(’26. 

7. 8.(수) 개막)와 한국센서학회 춘·추계 학술대회 등 각 기관 전문 매개 장을 

적극 활용할 예정이며, 내년부터는 공동 기술 발표회와 새싹기업 대상 특허 

자문 등 실질적인 지원 참여 활동을 본격화할 예정이다.  

  지식재산처 조영길 기계금속심사국장은 “센서기술은 4차 산업혁명의 핵심이자 

산업의 눈”이라며, “이번 협약이 우리 센서 기업들이 특허라는 강력한 무기를 

들고 세계 무대로 나아가는 든든한 뒷받침이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

※ 붙임 : 업무협약식 현수막
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